










































专利名称(译) 显示装置及其制造方法和装置

公开(公告)号 US20170250372A1 公开(公告)日 2017-08-31

申请号 US15/416064 申请日 2017-01-26

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社日本显示器

申请(专利权)人(译) 日本展示INC.

当前申请(专利权)人(译) 日本展示INC.

[标]发明人 TOJO TOSHIO
OZAWA HIDEKI
HAMADA YUKI

发明人 TOJO, TOSHIO
OZAWA, HIDEKI
HAMADA, YUKI

IPC分类号 H01L51/52 H01L51/50 H01L27/32 H01L51/00 H01L51/56

CPC分类号 H01L51/5253 H01L51/0025 H01L51/001 H01L51/0021 H01L51/0029 H01L51/5225 H01L27/3244 
H01L27/3211 H01L51/5221 H01L51/52 H01L51/5036 H01L51/5012 H01L51/56 H01L51/0011 
H01L2227/323 H01L2251/568

优先权 2016036011 2016-02-26 JP

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

一种制造显示装置的方法，包括将其上形成有下电极的基板放置在真空
环境中的第一步骤;第二步，在真空中形成包括发光层并覆盖下电极的有
机层;第三步，在真空中形成覆盖有机层的上电极;第四步，在真空中形成
覆盖上电极的密封层;以及在第四步骤结束之前的第一步骤结束后清洁基
板的清洁步骤。
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